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Charakterystyka toczenia stopu tytanu Ti-6Al-4V
z chtodzeniem pod wysokim cisnhieniem

Chtodzenie pod wysokim cisnieniem (HPC) jest skuteczng metoda redukcji zuzycia narzedzia i poprawy jakosci powierzch-
ni przy toczeniu, zwtaszcza w przypadku obrébki materiatéw trudno obrabialnych. Tu przedstawiono wyniki badania
wplywu takiego chtodzenia na charakterystyke toczenia stopu tytanu Ti-6Al-4V oraz przydatnos¢ narzedzi powlekanych

TiAIN/AICK,0;.

Na rys. 1 pokazano né6z tokarski z wysokoci$nie-
niowymi dyszami na ptyn obrébkowy oraz zaleznos$¢
miedzy ci$nieniem plynu P, a natezeniem jego prze-
ptywu Q. Narzedzie umozliwia niezalezne podawa-
nie cieczy od strony powierzchni natarcia, przyto-
zenia lub obu jednocze$nie. Temperatura skrawania
byta mierzona znang technika termopary naturalnej,
z goracym zlaczem w miejscu skrawania.

Na rys. 2 zaprezentowano wyniki toczenia z duza
predkoscig narzedziem z niepowlekanego weglika
spiekanego. Podawanie cieczy z obu stron skutecznie
ttumi zuzycie powierzchni przylozenia, natomiast do-
prowadzenie chtodziwa tylko od strony powierzchni
natarcia ma pewien wplyw na ograniczenie zuzycia
kraterowego na tej powierzchni.

Na rys. 3 przedstawiono wplyw ci$nienia cieczy na
zuzycie ostrza, gdy strumien chtodziwa jest doprowa-
dzany od strony obu powierzchni pod niskim i wyso-
kim ci$nieniem. Jak widaé, zastosowanie wysokiego
ci$nienia cieczy znacznie redukuje zuzycie.
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Rys. 1. N6z tokarski przystosowany do podawania cieczy obrébko-
wej pod wysokim cisnieniem oraz zaleznos¢ natezenia przeptywu
cieczy od jej ci$nienia
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Rys. 2. Przebiegi zuzycia powierzchni przytozenia przy réznych
sposobach podawania cieczy oraz zwigzane z nimi postaci zuzycia
ostrza z weglika niepowlekanego (K20)

=200 i
T e
350H f»=0.1mm/obr =7
300 S

250}
200

-
wul
o

™

[ury
o
(=]

Zuzycie powierzchni
przytozenia VBg [m]

w1
[=)

Dysze z obu stron
Il 1 L 1 L 1 L 1 1

0 400 800

(=}

1200

Droga skrawania L, [m]

Rys. 3. Przebiegi zuzycia powierzchni przytozenia z chtodzeniem
pod niskim i wysokim cisnieniem, podawanym od strony obu po-
wierzchni i zwigzane z nimi postaci zuzycia ostrza

Nastepnie zbadano przydatnos¢ narzedzia z wielo-
warstwowa powtoka TiAIN/AICr,0,/TiAIN. Przebiegi
zuzycia ostrza przy obrdébce z réznymi predkosciami
skrawania i z ciecza podawang pod niskim i wyso-
kim ci$nieniem pokazano na rys. 4. Przy predkosci
skrawania v.=200 m/min zuzycie ostrza jest bardzo
duze, niezaleznie od ciSnienia cieczy - temperatura
wyraznie przekraczata odpornos¢ termiczng AlCr,0,
(1100°). Z drugiej strony zuzycie byto bardzo mate
przy predkosci skrawania v.=100 m/min, kiedy to
temperatura wynosita 950° lub mniej. Chtodzenie wy-
sokocisnieniowe pozwala na zwiekszenie predkosci
skrawania do 125 m/min.
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